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３．813床の大学病院の規模にて過不足ない
数量の器具等を保管できる仕様を備え、効
率化を目指すため保管管理システムを備え
た設備。
４．その他、洗浄・滅菌業務に必要な設備。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和４年１月７日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒1138519 東京都文京区湯島
１５45 東京医科歯科大学病院管理課新
棟・再整備準備室調達・移転実施係 佐々木
崇志 電話0358035410

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和３年11月22日から令和４年
１月７日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 令和３年11月30日14時00分
 開催場所 東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄタワー
共用講義室２(Ｍ＆Ｄタワー２階)

５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Integrated Management Sys‑

tem for Central Sterile Services Departm‑

ent 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

The Central Sterile Services Department

performs the cleaning and sterilization of

reusable medical devices used in the Surgi‑

cal Center and other parts of the hospital.

In addition to performing the same cleaning

and sterilization procedures in the Func‑

tional Enhancement Building, we are also

planning to improve the efficiency of reus‑

able medical device reprocessing and st‑

rengthen the management system that sup‑

ports this process. Our goal is to improve

the quality of medical device management

and ensure medical safety throughout the

entire hospital.
（Requirements required）
Ａ Equipment with the necessary specifi‑

cations for cleaning the appropriate num‑

ber of instruments without any excess or

shortage for an 813‑bed university hospi‑

tal, along with a cleaning management

system and an automatic transport sys‑

tem to achieve greater efficiency.
Ｂ Equipment with the necessary specifi‑

cations for sterilizing the appropriate

number of instruments without any ex‑

cess or shortage for an 813‑bed university

hospital, along with a sterilization man‑

agement system to achieve greater effi‑

ciency.
Ｃ Equipment with the necessary specifi‑

cations for storing the appropriate num‑

ber of instruments without any excess or

shortage for an 813‑bed university hospi‑

tal, along with a storage management

system to achieve greater efficiency.
Ｄ Other equipment necessary for clean‑

ing and sterilization.
 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 7 January, 2022
 Contact point for the notice : Takashi

Sasaki, Administration Section, Adminis‑

tration Division, Tokyo Medical and Dental

University Hospital, 1545 Yushima
Bunkyo‑ku Tokyo 1138519 Japan, TEL
0358035410

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和３年 11 月 22 日
国立大学法人富山大学事務局長 下敷領 強
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 16
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 導入計画物品及び数量
オールインワン・ナノ材料構造解析システ
ムまたは 一式
 調達方法 購入等（・いずれか）
 導入予定時期 令和４年度12月以降

２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和３年12月23日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒9308555 富山市五福3190国立
大学法人富山大学財務部経理課 清水 昭彦
電話0764456056

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和３年11月22日から令和３年
12月23日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 令和３年11月29日 10時00分
 開催場所 オンライン開催
 参加希望者連絡先 上記２に同じ
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。

 調達に必要とされる基本的な要求要件
オールインワン・ナノ材料構造解析システ
ム[収差補正機構付電界放出型走査透過電
子顕微鏡装置（STEM）]点分解能として
015nm以下であること電子銃は冷陰極電
界放出型電子銃であること自動収差補正が
可能な球面収差補正機構を有すること[エネ
ルギー分散型X線分析装置（EDX）]ウィ
ンドゥレスタイプのEDX検出器を２本以上
を搭載し検出総面積が100mm２以上であるこ
と136eV以下のエネルギー分解能を有する
こと[ベリリウム２軸試料ホルダー]試料傾
斜は２軸のピエゾ駆動であること試料固定
部と試料押さえ、あるいは試料押さえのみは
ベリリウム(Be)製であること。[３Dトモグラ
フィー観察システム]３Dトモグラフィー
観察用試料ホルダーと取得画像の再構築と解
析ができるソフトウェアを持つこと。[コンタ
ミネーション除去装置]上記の試料ホル
ダーに対応していること。紫外線あるいは
定電圧のアルゴンイオン照射ができること。
オールインワン・ナノ材料構造解析システ
ム[電界放出型走査透過電子顕微鏡装置
（STEM）]点分解能として015nm以下で
あること電子銃は冷陰極電界放出型電子銃
またはショットキー型電界放出型電子銃であ
ること [エネルギー分散型X線分析装置
（EDX）]ウィンドゥレスタイプのEDX検
出器を１本以上有し、136eV以下のエネル
ギー分解能を有すること [２軸試料ホル
ダー]試料傾斜は２軸のピエゾ駆動である
こと[３Dトモグラフィー観察システム]３
Dトモグラフィー観察用試料ホルダーと取得
画像の再構築と解析ができるソフトウェアを
持つこと[コンタミネーション除去装置]上
記の試料ホルダーに対応していること。紫
外線あるいは定電圧のアルゴンイオン照射が
できること。

６ Summary
 Classification of the products to be pro‑

cured : 24
 Nature and quantity of the products to be

purchased : All‑in‑one Nano structural ana‑

lysis system or 1 Set
 Type of the procurement : Purchase（
or）

 Basic requirements of the procurement :

All‑in‑one Nano structural analysis system
 [Field emission scanning transmission
electron microscope with aberration cor‑

rection mechanism (STEM)] The point
resolution must be better than 0.15 nm. 
The electron gun must be a cold cathode

field emission electron gun. It must have
a spherical aberration correction mecha‑

nism capable of automatic aberration cor‑

rection. [Energy Dispersive X‑ray Analyzer

(EDX)] Equipped with two or more win‑
dowless type EDX detectors and a total de‑

tection area of 100 mm２ or more. Have
an energy resolution better than 136eV.

[Beryllium 2‑axes sample holder] The
sample inclination is 2‑axes piezo drive. 
The sample fixing part and sample holding,

or only the sample holding is made of be‑

ryllium. [3D tomography observation sys‑

tem] Have a sample holder for 3D to‑
mography observation and software that

can reconstruct the acquired images and

perform quantitative analysis. [Contamin‑

ant removal device] Compatible with the
above sample holder. Being able to ir‑
radiate ultraviole trays or argon ions at a

constant voltage.

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